DVS DVS-Forschungsseminar: "Simulation von Flgeprozessen — Innovative Anwendungen der Informatik" 1/6
Approximatives Modell und pradiktive Regelung fiir das Tiefschweil3en mit Laserstrahlung 21. Januar 2004

FORECHUMGE Y EREINIGLING

Mehtodik: Ganzheitliche Verfahrensentwicklung

Model [bildung Prozel- Verfahrens-

Analyse \ verandnis fuhrung
T —
Prozef3- k — —

. . - off™ T, il |
diagnostik S A"
n=h r 50 E 0 04 o.zseit . 12 16
N /
Numerik Prozel3ber-

Approximative Modelle wachung

%._

N
N

N
o

Einschwei Rtiefe [mm]

[
[

Kernkompetenzen

e Approximative Modellierung
e Koaxiale Prozel3iberwachung

e Modellbasierte pradiktive Regelung

Fraunhofer | . LEHRSTUHL FUR LASERTECHNIK

Lasertechnik

RHEINISCH-

WESTFALISCHE I
TECHNISCHE

HOCHSCHULE

AACHEN



DVS

FORBCHUMGEYEREINIGLIMNG

DVS-Forschungsseminar: "Simulation von Flgeprozessen — Innovative Anwendungen der Informatik"
Approximatives Modell und pradiktive Regelung fiir das Tiefschweil3en mit Laserstrahlung

Modellierung und Simulation: SchweilZmodell

Integrale Bewegungsgleichungen Interaktive graphische Oberflache
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Notwendigkeit der dynamischen Steuerung
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= Stationare Steuerung ausreichend
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Prinzip der modellbasierten pradiktiven Regelung
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Realisierte Anwendung der modellbasierte pradiktive Regelung

Schema der Regelung
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e Langjahrige Zusammenarbeit (seit 1997)

e Schwachstelle: ProzelRlberwachung
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Simulation der Regelung

E [ Mo )
% =4 '\S/l()l |We?:[t M m“Al(mW N J;‘%Mh
o ] ‘W ! {
g = lM\MWMM MW\N W‘M
‘D W WM“W MUM Wl w 1“"”\
2" iy Wi TN
: LT My
i 18} ”Mv U!'lﬂw"
0 04 08 12 16
Zeitt[g]
o MeBwert I m«
058 Sollwert MW ﬂﬂ |
0.56 M f W,l‘ ““‘l ij‘
0.54 bl I ’lp' 'ﬁ \\ ‘ “\ffv\‘”
o], ] { s Wﬁm
050 me ) W
0 04 08 12 16
Zeitt[g

5/6
21. Januar 2004



FORECHUMGE Y EREINIGLING

Schema der "off-line"-Bahnplanung
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Mittelfristiges Ziel: "off-line"-Bahnplanung

Approximative Schweil3modell

Prinzip
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